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	レーザ顕微鏡 ＶＫｰｘ 用�超･大型電動ステージシステム／治具
	スライド番号 2
	標準仕様
・XY400(550)㎜電動、Z100㎜手動�・耐荷重10㎏�・エアパッシブ除振機能付き架台
・ＶＫコントローラで制御可能　

オプション/特注例
・Ｚ軸の電動化、門柱伸長、可動域延長�・耐荷重30㎏以上対応�・安全対策（制御BOX・本体カバー）
・吸着（ポーラス・穴タイプ・静電）
・白色干渉用傾斜ステージ
・各種ウェハホルダ
・高振動対策モデル
・その他カスタム対応可
	標準仕様
・XY300 ㎜ ～、Z可動100㎜～�・御影石定盤、スチール製缶支柱を採用�・エアパッシブ除振機能付き架台付き�・ＶＫコントローラで制御可能　

オプション/特注例
・Ｚ軸の電動化、門柱伸長、可動域延長�・耐荷重30㎏以上対応�・安全対策（制御BOX・本体カバー）�・吸着（ポーラス・穴タイプ・静電）�・白色干渉用傾斜ステージ�・各種ウェハホルダ�・その他カスタム対応可
	安全対策もお任せください�・本体カバー�・非常停止スイッチ�・制御ボックス�・クリーンファンユニット�・他
	標準仕様
・XY300㎜電動、Z100㎜手動�・耐荷重10㎏�・卓上型パッシブ除振台付き
・ＶＫのソフトで制御可能　

オプション/特注例�・Ｚ軸の電動化、門柱伸長、可動域延長�・430㎜×500㎜大型プレート装着（左図）�・耐荷重30㎏以上対応�・安全対策（制御BOX・本体カバー）�・吸着（ポーラス・穴タイプ・静電）�・白色干渉用傾斜ステージ（左図）�・各種ウェハホルダ�・高振動対策モデル�
	測定・観察の幅を広げる、ステージ用オプション
	白色干渉測定に使用する2軸チルトステージ（＝手動チルトステージ）�
	スライド番号 9
	仕様
・4～12インチに対応�・ノッチ、オリフラ合わせ�
オプション/特注例
・吸着（ポーラス・穴タイプ）仕様
・表面フッ素材対応
	・穴タイプ�・多孔質（ポーラス）タイプ�・静電容量タイプ�・ウエハホルダ型��　※各種サイズ・形状に対応します
	スライド番号 12
	・エリアセンサ／ドアスイッチ�・非常停止スイッチ�・電断対応�・上部にエアクリーンユニット装備可能�・カバー無しタイプもご用意
	・汎用センサ、カメラ、顕微鏡を活用�・低価格ローダ／アンローダ／アライナ�・ＰＣ／ＰＬＣ対応�・上位サーバー通信�・Gem／GEM300対応
	実績例）ＶＫ＋ＸＧ　複合検査装置機
	・変位センサ用1軸ステージ�・特殊位置決めステージ�・蛍光顕微鏡／マイクロスコープ用プレート�・ワーク固定治具/加工部品/表面処理���
	スライド番号 17
	ジグテック製ステージを使う際の豆知識
	会社案内

